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摘要(译)

一种超声波探头，包括用于发射和接收超声波的超声波元件;包围超声波
元件的声窗;以及在声音窗口中充电的声音传播液体。在声窗的壁表面上
提供能够抑制液体和气体渗透的阻挡层。作为阻挡层，可以使用选自聚
对二甲苯层和金属层中的至少一种。
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